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第六届中国膜计算论坛（CWMC 2026）征稿通知

第六届中国膜计算论坛（CWMC 2026）拟定于 2026年 5月 12-14日在中国·重庆举行。本次会

议由重庆城市科技学院主办，重庆城市科技学院人工智能与大数据学院、重庆城市科技学院电气工程

与智能制造学院、重庆城市科技学院科学研究处、新 E代数智未来产业学院承办，重庆大学、重庆邮

电大学、新 E代数字智能信息技术产业学院协办。

第六届中国膜计算论坛（CWMC 2026）作为中国膜计算领域的系列盛会，围绕膜计算及相关领

域最新的理论、技术、方法、应用与实现等前沿方向为研究人员、学者和从业者提供一个交流最新研

究成果和进展的平台。论坛将以主题报告、特邀报告、论文交流等形式为与会者提供深入研讨的学术

氛围。我们热忱欢迎膜计算、生物计算、自然计算及相关领域的研究者踊跃投稿并参会交流，携手助

力膜计算领域的繁荣与进步。

一、论坛征稿主题

论坛征稿包括但不限于：

膜计算模型与理论：膜系统模型、可计算性、计算复杂度、形式化方法、动力学性质、逻辑与代数

基础、新型膜结构、演化规则、膜计算理论框架。

膜计算算法与优化：膜计算优化算法、启发式膜算法、群体智能与膜计算、收敛性分析、性能评估、

分布式膜算法、并行膜计算、膜算法工程应用。

膜计算与领域应用：神经网络、深度学习、智能算法、生物计算、自然计算、图像处理、智能感知、

信息安全、量子膜计算

膜计算实现与仿真：膜计算仿真平台、软件工具、硬件实现。

二、投稿方式

1. 第一轮投稿：4月 30日前投论文大摘要（1~2页，中英文均可），以便进行论坛交流。投稿邮

箱：zhs@cqcst.edu.cn

2. 第二轮投稿：6月 30日前论文全文（英文）。收稿方式另行通知。

三、论文出版

所有全文投稿经过 2~3位专家评审后，推荐至 SCIE或 ESCI检索期刊。论文最终录用与否，以

期刊评审结果为准。

http://www.aibdea.com/
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四、注册费用

第六届中国膜计算论坛（CWMC 2026）仅收取参会注册费 1200元/人（3人及 3人以上团队注册

1000元/人）。

会议日程、注册和缴费方式另行通知。
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